Eundus.zek. Rzeczpospolita Politechnika Unia Europejska
uropejskie - Polska \Va rszawska Europejski Fundusz Spoteczny

Wiedza Edukacja Rozwdj

Zalacznik nr 3 do SIWZ

(pieczec firmowa)
Wykaz ustug
Na potwierdzenie spetniania warunku udziatu w postepowaniu o zamdwienie publiczne na ustugi spoteczne pn.: Przygotowanie, organizacja i obstuga wizyty
studyjno-szkoleniowej w Massachusetts Institute of Technology (MIT) oraz na Uniwersytecie Harvarda sygn. procedury: CZIiTT-ZP11/2019, o ktérym mowa
w rozdziale IV ust. 2.1 SIWZ niniejszym o$wiadczam, Zze w okresie ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skfadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci

jest krotszy — w tym okresie, nalezycie wykonatem, tj. zorganizowatem nastepujgce ustugi':

o Luczb_a ) Podmiot Nr strony oferty’zaW|era]aceJ
Okres realizacji uczestnikow dowad

—ldeE te e lub dane kontaktowe

sie dzifana::ni;\?vci:?sce . przedstawiciela podmiotu
Y Jaceg (imie i nazwisko, a-mail, nr tel.)

Lp. Przedmiot zamowienia (dd.mm.rrrr

— dd.mm.rrrr)

Imie i nazwisko osoby
upowaznionej do reprezentowania
Wykonawcy

Data Podpis osoby upowaznionej
do reprezentowania Wykonawcy

1 Wykonawca jest uprawniony do zwiekszenia liczby wierszy wedle potrzeb

str. 1 Sygnatura postepowania: CZIiTT-ZP11/2019



